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摘要(译)

一种超声波装置，其包括：具有振动膜并从振动膜的第一表面侧发送超
声波的超声波换能器；设置在振动膜的第一表面侧的声匹配层；以及在
该振动膜上形成的声透镜。 设置在振动膜相反侧的声匹配层上，其中声
匹配层由偶数层形成，该偶数层包括第一层和第二层，该第二层的声阻
抗低于第一层的声阻抗，并且 声学透镜，并且第一层和第二层以该顺序
从振动膜朝向声学透镜布置，并且其中第一层和第二层中的每一个的厚
度对应于λ的奇数倍 超声波的波长为λ/ 4。
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